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摘要(译)

在通过具有用于测量部分经皮CO 2压力的测量装置的传感器和用于加热
用于接触耳垂的传感器接触表面的加热系统来测量耳垂处的部分经皮CO 
2压力的过程中，传感器接触表面是加热。在第一阶段，传感器接触表面
保持在至少41.5℃的升高温度，以防止部分经皮CO2压力的测量值超过
由于测量过程本身而导致的部分经皮CO2压力。稳定。然后将传感器接
触表面的温度降低到37℃到41℃。因此可以相当快地评估测量值。
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